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Abstract (en)

The infrared motion sensor (1) has sensor housing (4) that is connected to stationary lens unit, and that is comprised of sensor units (7) along
circumferential direction. A positioning device (11) is connected to threaded spindle that adjusts the position of diaphragm (9) relative to sensor
units, in response to twisting of spindle along linear path of movement. The diaphragm is enclosed by the frames, in which one frame is operatively

connected with threaded spindle.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Infrarot-Bewegungssensor mit einer einzigen oder mit mehreren in einer Umfangsrichtung beabstandeten, in einem
Sensorgeh&use (4) aufgenommenen und optisch mit einer stationaren Linseneinheit (34) zusammenwirkenden, infrarotempfindlichen und zum
Ausgeben eines elektronischen Bewegungserfassungssignals ausgebildeten, stationdren Sensoreinheit (7) bzw. Sensoreinheiten (7), sowie

mit Mitteln zur Veranderung und/oder Einstellung eines Erfassungsbereichs, insbesondere einer maximalen und/oder minimalen wirksamen
Erfassungsentfernung, die zur Veranderung und/oder Einstellung des Erfassungsbereiches eine manuell betatigbare, zumindest teilweise im
Gehause aufgenommene Stelleinrichtung (11) zum Verstellen einer Blende (9) relativ zu der Sensoreinheit (7) bzw. den Sensoreinheiten (7)
aufweisen. Erfindungsgeman ist vorgesehen, dass die Stelleinrichtung (11) ein manuell betatigbares, als Spindel oder Spindelmutter ausgebildetes
Gewindeelement (12) umfasst, das als Reaktion auf eine verdrehende Betatigung eine Ortsveranderung der Blende (9) entlang einer linearen
Bewegungsbahn bewirkt, und dass die Blende (9) teleskopartig ausfahrbar ist, und dass die Blende (9) mehrere ineinandergreifende, bevorzugt
umfangsgeschlossene, Rahmen (23, 27, 30) aufweist, von denen mindestens ein Rahmen (23), vorzugsweise ein oberer Rahmen (23), mit dem

Gewindeelement (12) wirkverbunden ist.
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